
































专利名称(译) 超声波观察装置、超声波观察装置的制造方法

公开(公告)号 CN106572841A 公开(公告)日 2017-04-19

申请号 CN201580042661.3 申请日 2015-04-22

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

[标]发明人 佐藤直

发明人 佐藤直

IPC分类号 A61B8/12 G01N29/24 H04R17/00 H04R31/00

代理人(译) 刘新宇
张会华

优先权 2014162807 2014-08-08 JP

其他公开文献 CN106572841B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

包括薄片和粘接部(50)，该薄片具有第1振子(34)、第1振子区域(38)、柱
状部(37)以及沿着排列方向(C)连结第1振子区域(38)内的多个第1上部电
极(32)和柱状部(37)的第2面(37y)的膜部，在薄片卷绕以使得膜部(35)成
为外表面、且在所述第1振子区域(38)内位于第2端部(38b)的第1振子
(34b)与柱状部(37)相连的状态下，该粘接部(50)对柱状部(37)与第1振子
(34b)之间进行粘接。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c70f8e1c-d1e3-4410-8502-43e8851e167b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055263527/publication/CN106572841A?q=CN106572841A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN106572841A

